別紙-2　講演会プログラム


平成２０年度日本セラミックス協会琺瑯部会技術講演会及び見学会

【技術講演会プログラム】

１１月２０日（木）　講習会会場　（財）ファインセラミックスセンター（JFCC）　２階会議室

　　　　　　　　　１３：２０  ～  １９：００ 

　　１３：００　　受付開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　13：20－13：30　開会式（開会挨拶　日本セラミックス協会琺瑯部会　濱田利平部会長）

１）13：30－14：10　特別講演｢ファインセラミックスセンター・ナノ構造研究所における微細構造解析｣　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）ファインセラミックスセンター　ナノ構造研究所　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主席研究員　佐々木優吉氏　　　　　　

２）14：10－14：50　特別講演「乾式排ガス処理設備（フッ素ガス）について」　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱INAX　ｾﾗﾐｯｸｽ事業推進部長　　村口幸人氏　　　　　　

３）14：50－15：30　特別講演　｢陶磁器筆絵付けロボットの開発について｣　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県ｾﾗﾐｯｸｽ研究所　　　横山貴広氏　　　　　　

　　

　　15：30－15：40　　　　　　　　　　休　　　　憩

４）15：40－17：00　JFCC見学

５）17：00－17：25　一般講演　｢泡構造の制御によるチタン乳白釉の隠蔽性の改善｣　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマテック　　城野喜広氏　　　　　　　　

　　17：25－17：30　　　閉会挨拶　　　　　　　　（社）日本琺瑯工業会　　大山高志会長

　　17：30－19：00　　　懇親会　（同JFCC２階食堂）

備考

※発表者の都合により講演の順番が変更される場合があります。

※閉会式後、同JFCC２階食堂にて懇親会を予定しております。

時間：１７：３０～１９：００

　以上







